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摘要(译)

本发明是一种显示装置用基板，包括有源矩阵基板和相对基板，它们彼
此相对，其间插入显示介质层，所述有源矩阵基板包括在矩阵形状的基
板上排列的像素电极。显示介质层和所述相对基板包括与显示介质层侧
的像素电极相对的公共电极，其中所述显示装置用基板包括形成在像素
电极和公共电极之一中的电极狭缝;所述电极狭缝的至少一个电连接部分
设置在遮光区域的外部。
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